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Guía docente
220624 - 220624 - Tecnología de Sensores Fotónicos y Láseres

Última modificación: 02/04/2024
Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 748 - FIS - Departamento de Física.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (Plan
2012). (Asignatura optativa).

Curso: 2024 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Ramon Vilaseca Alavedra
Ferran Laguarta Bertran

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

-

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

-

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 14,0 11.20

Horas grupo grande 31,0 24.80

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

-

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Actividades vinculadas:
-

Dedicación: 11h
Clases teóricas: 2h
Clases prácticas: 1h
Trabajo autónomo (no presencial): 8h
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-

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Actividades vinculadas:
-

Dedicación: 25h
Clases teóricas: 4h
Clases prácticas: 2h
Clases de laboratorio: 3h
Trabajo autónomo (no presencial): 16h

-

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Actividades vinculadas:
-

Dedicación: 25h
Clases teóricas: 4h
Clases prácticas: 2h
Clases de laboratorio: 3h
Trabajo autónomo (no presencial): 16h

-

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Actividades vinculadas:
-

Dedicación: 17h
Clases teóricas: 3h
Clases prácticas: 1h
Clases de laboratorio: 3h
Trabajo autónomo (no presencial): 10h
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-

Descripción:
contenido castellano

Objetivos específicos:
-

Actividades vinculadas:
-

Dedicación: 47h
Clases teóricas: 8h
Clases prácticas: 4h
Clases de laboratorio: 5h
Trabajo autónomo (no presencial): 30h

ACTIVIDADES

nombre castellano

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Material:
-

Entregable:
-

Dedicación: 45h
Grupo grande/Teoría: 20h

nombre castellano

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Material:
-

Entregable:
-

Dedicación: 34h
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
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nombre castellano

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Material:
-

Entregable:
-

Dedicación: 17h
Grupo pequeño/Laboratorio: 12h

nombre castellano

Descripción:
-

Objetivos específicos:
-

Material:
-

Entregable:
-

Dedicación: 29h
Grupo grande/Teoría: 4h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

-

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

-
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